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Abstract (en)
[origin: WO8900277A1] The invention concerns capacitor elements with electrode surface patterns in which the electrode surfaces (11) are free of
contact holes and are applied to a substrate layer (13) with pre-existing contacting holes (12). The tracks (14) pass through the contacting holes (12)
in the substrate layer (13) onto the other side of the substrate layer (13) and are connected to the electrode surfaces (11).

Abstract (de)
Kondensatorelemente mit Elektrodenflachen-Mustern, wobei die Elektrodeflache (11) kontaktldcherfrei sind und auf eine Substratschicht (13) mit
vorgefertigten Kontaktierungsléchern (12) aufgebracht sind. Auf der anderen Seite der Substratschicht (13) sind die Leiterbahnen (14) durch die
Kontaktierungslécher (12) in der Substratschicht (13) hindurch aufgebracht und mit den Elektrodenflachen (11) verbunden. Abstract The invention
concerns capacitor elements with electrode surface patterns in which the electrode surfaces (11) are free of contact holes and are applied to a
substrate layer (13) with pre-existing contacting holes (12). The tracks (14) pass through the contacting holes (12) in the substrate layer (13) onto the
other side of the substrate layer (13) and are connected to the electrode surfaces (11).

Abstract (fr)
Dans des éléments condensateurs a agencements d'électrodes de surface, la surface des électrodes (11) est dépourvue d'orifices de contact et est
montée sur une couche de substrat (13) pourvue d'orifices de contact (12) préfagonnés. Les pistes conductives (14) montées de l'autre cété de la
couche de substrat (13) traversent les orifices de contact (12) de la couche de substrat (13) et sont reliées aux électrodes de surface (11).
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